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光学レールとラボ用ジャッキ

デュアルリンク機構を持つラボ用ジャッキは、大きな負荷荷

重の位置決めに適しており、150 μm以下の平行度エラーで安
定した垂直駆動を得ることができます。トッププレートには、

25 mm間隔でM6タップが設けられています。

■ 30 kgまでの負荷荷重を容易に駆動

■プラットフォーム位置を固定するためのロック機構

■材質：黒色アルマイト処理されたアルミニウムと、

ステンレス製リードスクリューにより構成

■ 22 mm～70 mmの垂直駆動範囲
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